
【開放特許を活用した新製品開発セミナー 案内図】

○ 日時：令和７年６月２５日（水）１４：００～１６：００
○ 場所：岐阜県庁（新庁舎）２０階 ２００３・２００４会議室

県HP（アクセス詳細）：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/ken-shisetsu/2965.html

駐車場

来庁者駐車場をご利用
いただき、正面玄関から
お入りください。

県庁舎入口から20階会議室までのルート 正面玄関

正面玄関よりお入り
いただき、展望EVで
直接20階にお上がり
ください。

2003・2004会議室が会場です。

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/ken-shisetsu/2965.html

